
Программный комплекс для 
моделирования процессов 

формирования низкоэнергетичных
ионно-электронных пучков в источниках 

заряженных частиц с плазменным 
эмиттером.



Актуальность для Беларуси

Программный комплекс позволяет расширить область

применения лучевых технологий на предприятиях приборо- и

машиностроительного профиля Республики Беларусь. Интерфейс

программного обеспечения прост и интуитивно понятен для

пользователя, что гарантирует качество работы с программным

продуктом.

За счет созданной собственной математической модели данное

программное обеспечение позволяет упростить создание конструкций

плазменных источников в соответствии с заданными параметрами.



Пример данных для построения 

математических моделей



Программное обеспечение способно спрогнозировать по 

входным данным конечный результат, что существенно 

удешевляет производственный процесс.



Спасибо за внимание
Шидловская Диана Владимировна

Контактная информация:

email:  dianabirukovaseal@gmail.com

телефон: +375 29 817-45-26


